Ogloszenie konkursu na objecie stanowiska
ADIUNKTA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO
na Wydziale Inzynierii Produkcji
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Dziekan Wydziatu Inzynierii Produkcji oglasza konkurs na objgcie stanowiska adiunkta w
Zaktadzie Technologii Poligraficznych w Instytucie Mechaniki i Poligrafii Wydziat Inzynierii
Produkcji, Politechniki Warszawskiej, ktore bedzie stanowilo podstawowe miejsce pracy w
rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym.

Od kandydatow wymagane jest:

1. Ukonczenie studiow wyzszych i uzyskanie tytulu zawodowego magistra lub tytutu
roéwnorzegdnego;
Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych;
Dobra znajomo$¢ jezyka angielskiego;
Profil naukowy wiazacy si¢ ze specjalnoscig naukowa Zaktadu;
Dobra znajomos¢ zagadnien z zakresu technologii drukowania cyfrowego: technologii
drukowania natryskowego, elektrofotograficznego oraz INDIGO, wtasciwosci podtozy
drukowych do drukowania cyfrowego;

6. Wiedza z dziedziny technologii poligrafii oraz dobra znajomo$¢ zagadnien eksploatacji i
budowy maszyn do drukowania cyfrowego;

7. Dos$wiadczenie w prowadzeniu zaje¢ dydaktycznych.

Osoba ubiegajaca si¢ 0 wymienione stanowisko powinna spelnia¢ wymagania okreslone w art. 114
ust. 5-7 z dnia 27 lipca 2005r. — Prawo o szkolnictwie wyzszym (tekst jedn. Dz.U. z 2012r., poz. 572)
iw § 138 Statutu PW.

Kandydaci powinni ztozy¢ nastepujace dokumenty:

1. podanie;

2. zyciorys;

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej si¢ o zatrudnienie;

4. odpisy dyplomu ukonczenia studiow wyzszych i uzyskanie tytulu zawodowego magistra lub

tytulu rownorzednego;
wykaz dorobku naukowego;
inne dokumenty potwierdzajgce posiadanie dodatkowych kwalifikacji;

7. os$wiadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo 0
szkolnictwie wyzszym,;

8. os$wiadczenie o zaliczenia do minimum kadrowego z zakresu I stopnia jednego z kierunku
studiow prowadzonych w jednostce;

9. os$wiadczenie o zaliczenia do minimum kadrowego 0sob (liczba N) przy prowadzeniu badan
naukowych lub prac rozwojowych do wniosku o przyznanie srodkéw na dziatalnosé¢
statutowa,

10. oswiadczenie o pelnej zdolnosci do czynnosci prawnej;

11. o$wiadczenie o niekaralnosci;

12. Wymienione dokumenty nalezy ztozy¢ w terminie do 20.02.2018
w Instytucie Mechaniki i Poligrafii,

02-524 Warszawa, ul. Narbutta 85, pok. 206, Tel. 22 849-42-80.
Blizszych informacji udziela Dyrektor Instytutu Mechaniki i Poligrafii.
Rozstrzygniecie konkursu nastgpi w terminie do dnia 23.01.2018

arwn

oo

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknigcia konkursu bez wytonienia kandydata.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest rownoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancja zatrudnienia.

Warszawa, dnia 01.02.2018 r. Dziekan Wydziatu Inzynierii Produkcji



